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in copertina
Il gruppo giapponese Digital/Pro-face ha la sede
storica ad Osaka ed è presente nel mondo con
quattordici filiali (Australia, Francia, Germania,
Italia, Olanda, Danimarca, Svezia, Spagna, UK,
Cina, Corea, Taiwan, Tailandia, USA), tanto da
essere uno dei principali global player di pannel-
li operatori touch screen (HMI) e PC industriali
attivo su tutto il territorio mondiale. Numero

uno in Giappone con più del 50% di share di
mercato, Pro-face è diventata un’importante
realtà anche nel mercato europeo con un orga-
nico superiore ai 100 dipendenti. Pro-face Italia
SpA opera sul territorio nazionale dal 1999 con
un’importante struttura tecnica e commerciale a
supporto di una capillare rete vendita composta
da circa 40 agenti e distributori specializzati.
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